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(57) Abstract 

The invention concerns an arrangement for the 
paramagnetic measurement of the oxygen content of a 
gas to be measured. A measuring eel] through which the 
gas to be measured flows has a simple structure in that 
a shell section (1) has depressions (2) on one side and is 
covered on this side by a cover pan (3). 

(57) Zusannnenfassang 

Bei einer Mefleinrichtung zur paramagnetischen 
Messung des Sauerstoffgehalts eines Mefigases wild ein 
einfacher Aufbau einer von dem MeBgas durchstromten 
Mefikammer dadurch erzielt. daB ein Schalenten (1) auf 
einer Seite Vertiefungen (2) enthalt und auf dieser Seite 
durch ein Abdcckteil (3) abgedeckt tst 
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Beschreibung 

Mefieinrichtung zur pararaagnetischen Messung des Sauerstoff- 
gehalts in einem Mefigas 

5 

Die Erf indung betrifft eine Mefieinrichtung nach dem Ober- 
begriff des Anspruchs l. 

Eine derartige Mefieinrichtung ist aus der DE-U-87 03 944 
10 bekannt . 

Die EP-A-0 343 519 zeigt eine entsprechende Mefieinrichtung, 
bei der eine flache Mefikammer-Einheit mit rechteckigem Quer- 
schnitt zwischen zwei Schalenteilen gehalten ist. 

15 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, den Aufbau der 
Mefieinrichtung im Bereich der Mefikainmer erheblich zu verein- 
f achen . 

20 Gem&fi der Erfindung wird die Aufgabe durch die in Anspruch 1 
angegebene Mefieinrichtung geldst. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der erf indungsgemafien Mefiein- 
richtung sind den Untersuispruchen zu entnehmen. 

25 

Im weiteren wird die Erfindung anhand eines in der Figur der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels erldutert. 



30 



In einem quaderf drmigen Schalenteil l sind auf einer Seite 
Vertiefungen 2 eingefrast, die bei Abdeckung mit einem Ab- 
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deckteil 3 eine MeSkammer 4 und zwei auf gegenuberliegenden 
Seiten in die MeSkammer 4 einmundende Leitungsabschnitte 5 
und 6 bilden. Zwei von au&en durch das Schalenteil l in die 
MeSkammer 4 reichende Bohrungen 7 und 8 bilden einen EinlaS 
5 und einen AuslaS fur ein die MeSkammer 4 durchstrdmendes MeS- 
gas. Die beiden Leitungsabschnitte 5 und 6 munden in etwa in 
der Mitte zwischen den beiden Bohrungen 7 und 8 in die MeS- 
kammer 4 und verlaufen von dort aus beiderseits der MeSkammer 
4 uber deren SuBere Grenze 9 hinaus, wo sie enden. Dort fuh- 

10 ren von den Bnden 10 und 11 der Leitungsabschnitte 5 und 6 
zwei Bohrungen 12 und 13 durch das Schalenteil l nach auSen 
auf die von dem Abdeckteil 3 abgewandte Seite des Schalen- 
teils 1 und bilden dort AnschlQsse fur eine in einem MeSkopf 
14 enthaltene Querleitung 15 mit darin angeordnetem Stro- 

15 mungs- oder Drucksensor 16, z. B. ein Merabrankondensator . Die 
beiden Enden 10 und 11 der Leitungsabschnitte 5 und 6 sind 
femer durch eine Bohrung 17 im Schalenteil l miteinander 
verbunden. Die Bohrung 17 ist nach auSen mit einem VerschluS- 
teil 18 verschlossen. Auf halbem Wege zwischen den beiden 

20 Enden 10 und 11 raundet in die Bohrung 17 eine weitere, von 
auSen durch das Schalenteil 1 verlaufende Bohrung 19 , die 
eine Hilf sgasleitung zur Zufuhrung eines Hilfsgases bildet. 
Die Bohrung 17 enthilt beiderseits der Einmundungsstelle der 
weiteren Bohrung 19 jeweils ein zylindrisches Drosselstuck 20 

25 bzw. 21. 

Zu der gesamten MeSeinrichtung gehort noch ein hier nicht ge- 
zeigter Magnetkreis, der die Einmundungsstelle einer der bei- 
den Leitungsabschnitte 5 und 6 in die MeSkammer 4 mit einem 
30 Wechselmagnetfeld 22 durchsetzt. 
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3 

Die Funktionsweise der Mefieinrichtung ist aus der eingangs 
erw&hnten DE-U-87 03 944 bekannt. 

Die erf indungsgemafie Mefceinrichtung zeichnet sich durch einen 
einfachen Aufbau aus, wobei die Realisiemng der Gasan- 
schlusse an den Aufienseiten des Schaltenteils 1 einen einfa- 
chen AnschluB weiterer gasfuhrender Komponenten, wie z. B* 
hier der Mefikopf 14, erm6glichen. 
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Pa t ent anspruche 

1. Mefieinrichtung zur paramagnetischen Messung des Sauer- 
stof fgehalts in einem Mefigas mit einer von dem Mefigas durch- 

5 strdmten Mefikammer (4) , mit einer Hilf sgasleitung, von der 
zwei Leitungsabschnitte (5, 6) abzweigen und an zwei gegen- 
uberliegenden Seiten in die Mefikammer (4) munden, mit einer 
zwischen den beiden Leitungsabschnitten (5, 6) liegenden 
Querleitung (15), in der ein Str6raungs- oder Drucksensor (16) 

10 angeordnet ist, und mit einem Magnetkreis, dessen Wechsel- 
magnetfeld (22) die Einmundungsstelle eines der beiden Lei- 
tungsabschnitte (5, 6) in die MeSkammer (4) durchsetzt, da- 
durch gekennzeichnet, dafi zur Bildung der MeSkammer 
(4) und der Leitungsabschnitte (5, 6) ein Schalenteil (1) auf 

15 einer Seite Vertiefungen (2) enthalt und auf dieser Seite 
durch ein Abdeckteil (3) abgedeckt ist. 

2 . Mefieinrichtung nach Anspruch l, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Schalenteil (1) und/oder das Abdeckteil 

20 (3) zur Bildung eines Binlasses und Auslasses fur das Mefigas 
und zur Bildung von Anschlussen fur die Querleitung (15) von 
aufien in die Vertiefungen (2) reichende Bohrungen (7, 8, 12, 
13) enthait. 

25 3. Mefieinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Bohrungen (7, 8, 12, 13) auf der von 
dem Abdeckteil (3) abgewandten Seite des Schalenteils (1) 
nach aufien miinden. 
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5 

4. MeSeinrichtung nach einetn der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , da£ die die beiden Lei- 
tungsabschnitte (5, 6) bildenden Vertiefungen (2) an ihren 
von den Einmundungsstellen in die MeSkammer (4) abgewandten 
5 Bnden (10, 11) durch eine Bohrung (17) in dem Schalenteil (1) 
miteinander verbunden sind, daS in die Bohrung (17) auf hal- 
bera Wege zwischen den beiden Enden (10, 11) eine weitere, von 
aufien durch das Schalenteil (1) verlaufende Bohrung (19) un- 
ter Bildung der Hilf sgasleitung einraundet und da£ die Bohrung 
10 (17) beiderseits der Einmundungsstelle der weiteren Bohrung 
(19) jeweils ein Drosselstuck (20, 21) enthalt. 
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